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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur thermischen Behandlung von Feststoffen. Die Vorrichtung (100) umfasst eine auf einer
Oberflache (A) eines Feststoffs (10) anordenbare binére Elektrodenanordnung (20) mit jeweils mindestens zwei elekirisch voneinander isolierten
Elektroden (22, 24). Die Elektrodenstruktur (20) ist elektrisch leitend mit einer Hochfrequenz-Spannungsquelle (30) verbunden sind, die dazu
ausgebildet ist, an die Elektrodenanordnung (20) eine Hochfrequenz-Spannung mit einer Frequenz zwischen 100 kHz und 50 MHz anzulegen. Die
Vorrichtung (100) umfasst eine Haltevorrichtung (42), welche dazu ausgebildet ist, eine translatorische Bewegung der Elektrodenanordnung (20)
entlang der Oberflache (A) eines Feststoffs (10) zu ermdglichen. Das Verfahren ist dadurch charakterisiert, dass durch Anlegen einer Hochfrequenz-
Spannung an die Elektroden (22, 24) der Elektrodenanordnung (20) ein elektrisches Wechselfeld in dem Feststoff (10) erzeugt wird und durch
dieses Wechselfeld eine Erwarmung des Feststoffes (10) erfolgt.
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